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Способ определения распространения      
температурного поля в материале при 
нагревании его поверхности 
 
Предлагаемое изобретение относится к 
теплофизическим измерениям, а именно 
измерениям бесконтактным методом 
распространения температурного поля в 
материалах при нагревании их поверхности 
инфракрасными лучами, и может быть 
использовано при исследовании теплофизических 
свойств изотропных и анизотропных материалов, 
в частности растительного происхождения.  
 
Сущность изобретения поясняется графическим 
материалом, где на Фиг. 1 показана схема 
устройства для реализации заявляемого способа в 
состоянии инфракрасного нагрева исследуемого 
образца материала, на Фиг. 2 показана схема 
устройства для реализации заявляемого способа в 
состоянии тепловизионного сканирования 
исследуемого образца материала, на Фиг. 3 
показана геометрическая форма исследуемого 
образца материала, плоскость его расчленения 
перед инфракрасным нагревом и поверхность 
нагрева, на Фиг. 4 приведена схема алгоритма 
визуализации температурного поля исследуемого 
образца материала. 
 
Устройство для реализации способа определения 
распространения температурного поля в 
материале при нагревании его поверхности 
состоит из опорной плиты 1, на которой 
установлен кронштейн 2 с прикрепленной к нему 
струбциной 3 для исследуемого образца 

материала. На кронштейне 2, над струбциной 3 с 
исследуемым образцом материала, установлен 
инфракрасный нагреватель 4. На опорной плите 1, 
напротив струбцины 3, размещен тепловизор 5, а 
также имеется вертикальная направляющая 6 для 
прижимающей скобы струбцины 3. 
 
 
 
Предлагаемый способ определения 
распространения температурного поля в 
материале при нагревании его поверхности 
осуществляется в такой последовательности.  
 

Формула изобретения 
 
 
 
Способ определения распространения 
температурного поля в материале при нагревании 
его поверхности, включающий нагрев 
поверхности образца исследуемого материала 
инфракрасным излучением, измерение параметров 
температурного поля дистанционно тепловизором, 
отличающийся тем, что образец исследуемого 
материала предварительно инфракрасному 
нагреву расчленяется на две части в плоскости, 
перпендикулярной поверхности нагрева, с 
последующим соединением частей образца 
поверхностями расчленения путем сжатия частей 
образца, после чего поверхность исследуемого 
образца, перпендикулярная плоскости его 
расчленения, подвергается инфракрасному 
нагреву, по окончании экспонирования 
расчлененный образец исследуемого материала 
освобождается от сжатия, разделяется на 
составные части и выполняется тепловизионное 
сканирование поверхностей расчленения образца, 
визуализация пространственной формы 
распространения температурного поля и его 
количественный анализ выполняется в среде 
MathCad. 
 


